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Wynalazek dotyczy obudowy gazoszczelnej
do przyrzadéw elektrycznych z gazoszczelnie
wyprowadzonymi zaciskami i wurzadzeniami,
ktore pozwalajg w prosty spos6b na opréznie-
nie lub napelnienie gazem ochronnym wnetrza
obudowy.

Czesto stosuje sie gazoszczelne zamknigcie
przyrzadéw elektrycznych, ktére umozliwia
réwniez usuniecie zamknietego powietrza i za-
stapienie go gazem ochronnym w celu stwo-
rzenia ochrony przyrzadu przed wplywami ota-
czajgcej atmosfery. Proste gazoszczelne zam-

kniecie przyrzadu czesto nie wystarcza jako

zabezpieczenie przeciw wplywom zewnetrznej
atmosfery, poniewaz pozostaly w przyrzadzie
tlen z powietrza przy wystepowaniu wylado-
wan lukowych podczas lgczenia tworzy tlenki
azotu, co jest przyczyng korozji przyrzadu.

*) Wtlaéciciel patentu oswiadczyl, Ze tworca
wynalazku jest Karl-Heinz Petrasek.

Tego rodzaju zjawiska rozkladu wystepuja
w szczegélnoSei w gazoszczelnie zamknigtych
przekaznikach o duzej czestoci polgczen.

Znane sa urzadzenia, w ktorych przyrzady
clektryczne sg zalutowane gazosazczelnie w obu-
dowach metalowych. Izolowane przepusty pra-
dowe skladajg sie przy tym mnajczeSciej ze
stopu metalu ze szklem. Technologia wykona-
nia tego rodzaju przyrzadow wymaga stosun-
kowo duzego nakladu kosztow. Uszkodzeniom,
wystepujacym w hermetycznie zamknietych
przyrzadach, ktére polegaja na zmianie stanu
wypelnienia gazowego, nie mozna dlatego za-
pobiec, poniewaz zmian tych uprzednio nie
mozna rozpoenaé.

Znane urzadzenia nie posiadajg takze zad-
nych mozliwo§ci korekcji wypelnienia gazo-
wego, ktore daloby si¢ przeprowadzié za po-
moca prostych $rodkéw. Do opracowania no-
wego rodzaju rozwigzan sklania nie tylko po-
trzeba uproszczenia technologicznego, lecz tak-



ze potrzeba uzyskania lepszej -kontroli i zmia-
ny wypelnienia gazowego w zamknietej ko-
morze obudowy.

W rozwigzaniu wedlug wynalazku uzyskuje

sie za pomocg zabudowania migkkiego i elas- .
tycznego uszczelnienia dodatkowa mozliwoéé -

kontroli i pomiaru, jak réwniez wplyw na stan
wypelnienia gazowego lub préini w herme-
tycznie zamknietej komorze obuadowy za po-
mocg cienkiej kanki.

Innym ulepszeniem wynalazku jest takie
umieszczenie uszczelnienia w komorze miedzy
§ciang obudowy i plyta dociskowg, Zze wszyst-
kie wloty do wnetrza obudowy sg. zamkniete
gazoszczelnie. Umieszezone mnaprzeciw siebie
otwory przelotowe w $cianie obudowy i plycie
dociskowej pozwalaja na przeprowadzenie
kanki, ktéra zostaje przeci$nieta przez miekkie
i elastyczne uszczelnienie, ktdérego elastycznpsé
i grubo$é jest tak dopasowana do $rednicy
kanki, ze otwoér pozostaly po jej usunieciu
zostaje wystarczajaco szczelnie zamkniety.
Sciana obudowy i plyta dociskowa moga byé
wykonane z tworzywa izolacyjnego i moga
posiadaé pasujace do siebie przepusty i wy-
cigcia, ktére stuza przewaznie do przeprowa-
dzenia i umocowania polgczeni elektrycznych
i szczelnego zamknigcia wnetrza komory. Jako
migkkie i elastyczne uszczelnienie z korzy$cig
moze znalezé rastosowanie guma silikonowa
o bardzo dobrych wtadciwoéciach izolacyjnych
i wytrzymaloéci na temperature oraz o duzej
odpomoscl na starzenie.

Z przyczyn technologlczny'ch moze byé szcze-
g6lnie korzystne,
prowadzace do wnetrza obudowy, jak réwniez
przepusty, sluzace do pomiaru gazu i oddzia-
lywania na wlasciwosci gazu beda zamocowa-
ne w plycie podstawowej z odpowiednig plyta
dociskowa, miedzy ktérymi jest umocowane
uszczelnienie, bedace przewaznie miékka ply-
ta z gumy silikonowej. Warunki pracy zam-
knietej obudowy, a w szczegélnoéei dostepnosé
do przyrzadu w stanie wbudowanym moga
wymagaé z drugiej strony takiego ulepszenia
tego rozwigzania, aby polaczenia, prowadzgce
do wnetrza obudowy, jak zaciski elektryczne
i tym podobne byly umieszczone oddzielnie,
niezaleznie od przepustéw stuzacych do po-
miaru gazu, wzglednie wplywania na wtasci-
wosé gazu, w dowolnym miejscu obudowy.
Z t{ych samych takze powodéw moze nastgpié
wspélne ulozenie wszystkich .dostepéw do
wnetrza obudowy. Plyta podstawowa, piyta
dociskajagca i $ciana obudowy s3 wykonane

gdy awszystkie polgczenia,:

najkorzystniej z materialu izolacyjnego, przy
czym polaczenie gazoszczelne plyty podstawo-
wej z kolpakiem obudowy jest wykonane przez
sklejenie wzglednie spawanie.

- Wedlug wynalazku jest takie mozliwe saczel-

‘ne zamkniecie obudowy przy braku plyty do-

ciskowej przez natozenie na stale migkkiego
i elastycznego uszczelnienia bezpos$rednio na
Sciang obudowy na przyklad przez wulkani-
zacje. Dla "uzyskania sprezynowania zamknie-
tego przyrzadu jest korzystnym takie umiesz-
czenie miekkiego i elastycznego uszczelnienia
na wewnetrznej $cianie obudowy, ze znajduje
sie ono bezpoSrednio miedzy ta S$ciang i po-
wierzchnig podporowa przyrzadu. W tym przy-

padku powierachnia podporowa przyrzadu po-

winna pasowaé do powierzchni uszeczelnienia
oraz posiadaé wymagane wyciecia dla prze-
prowadzenia - kanki i zaciskéw. Jest -réwniez
mozliwe umieszczenie miedzy uszczelnieniem
i powierzchnia podporows przyrzadu piyty do-
ciskowej, zaopatrzonej w przepusfy. .

Budowa i spos6b dzialania urzadzenia we-
dlug wynalazku sa uwidocznione na przykla-
dzie wykonania, ktory jest przedstawiony na
rysunku. .

Przestrzen mledzy dnem 1 obudowy i piyta
dociskowa 3, ktére sa wykonane z materialu
izolacyjnego, znajduje si¢ pod okre§lonym
ci$nieniem i jest wypelniona miekkim i elas-
tycznym uszczelnieniem 5, zwlaszeza gumg si-
likonowa. W ptycie podstawowej 1 i plycie do-
ciskowej 3 sg przewidziane wyciecia, pasujace
do siebie, ktére stuzg do wprowadzenia i umo-
cowywania elektrycznych zaciskéw przyrzadu.
Zaciski 4 sa przetknigte przez te wyciecia oraz
przez uszczelnienie 5 i umocowane. Miekkie
i elastyczne uszczelnienie 5 otacza szczelnie
i pod znacznym dociskiem poszczegbélne za-
ciski 4, przy czym docisk ten jest wzmacnia-
ny na skutek oddzialywania plyty dociskowej
3 i tworzy w ten sposéb gazoszczelne zamknig-
cie. Po zmontowaniu przyrzadu na ptycie pod-
stawowej 1 kopula 2 obudowy zostaje szczel-
nie zlaczona = plyta podstawows 1, na przy-
ktad przez sklejenie lub spawame Usunie-
cie powietrza zawartego wewnarbrz obudowy,
wzglednie napeinienie ohudowy gazem ochron-
nym, nastepuje w ten sposéb, ze. kanka 8 zo-
staje przeprowadzona przez przepust § w ply-
cie ld'OClSkOWeU przez usaczelnienie 5 i przez
przepust 7 w plyvcie podstawoweJ 1. Poprzez
kanke 8 wywiera sie oddzialywanie na stan
gazu we wnetrzu obudowy. Po zakonczemu
czynnfoéci na przykiad usuwania pome'trza, po



‘osiggnieciu ' zagdanego -pddeiSnienia, kanka zo-
staje wyciggnieta. Grubo§é uszczelnienia i jego
elastyczno$§¢é muszgq pozostawaé w takim sto-
sunku do S$rednicy kanki, aby przy wycigga-
niu jej nie powstalo jakickolwiek polgczenie
miedzy zewnetrzng atmosfera i wnetrzem obu-
dowy.

W ten sposob jest mozliwe, po uplywie do-
wolnego czasu, zmierzenie stanu gazu we wne-
trzu obudowy i oddzialywanie na ten stan.
Miejsce, umozliwiajagce wprowadzenie kanki 8,
moze sie znajdowaé¢ w kazdym potrzebnym
miejscu obudowy. o

Zastrzezenia patentowe

1. Gazoszczelna obudowa do przyrzadéow elek-
trycznych z gazoszczelnie wyprowasizonymi
zaciskami i ze Srodkami uszczelniajgcymi,
" ktére pozwalajg mna usuwanie i napelnie-
nie gazem ochronnym wnetrza obudowy,
znamienna tym, ze posiada wbudowane
miekkie i elastyczne uszczelnienie (5) w ce-
lu umozliwienia péZniejszej kontroli i po-
miaru, jak réwniez oddzialywania na stan
wypelnienia gazowego lub proézni we wne-

trzu hermetycznie zamkmietej obudowy za -

pomocg cienkiej kanki, przetykanej przez
to uszczelnienie.

2. Gazoszczelna obudowa wedlug zastrz. 1,
znamienna tym, ze migkkie i elastyczne
uszczelnienie (5)  jest umieszczone pod
okreSlonym ciSnieniem w komorze miedzy
$ciang obudowy, przewaznie dnem obudo-
wy (1) i plyta dociskows (3) tak, iz zamyka
szczelnie wszystkie wpusty (dostepy) do
wnetrza obudowy, przy czym posiada le-
zace naprzeciw siebie przepusty (6 i 7)
w $cianie obudowy, na przyklad w ptycie
podstawowej (1), jak rowniez w plycie do-
ciskowej (3), ktére sa przeznaczone do
przeprowadzenia kanki przez uszeczelnie-
nie (5).

3. Gazoszezelna obudowa wediug zastrz. 1,
znamienna tym, ze migkkie i elastyczne
uszezelnienie (5) stanowi guma silikonowa

o duiej/ wytrzymalosci dielektrycznej, wy-
trzymato$ci na temperature i duzej odpor-
no$ci na starzenie, ktorej elastyczno$§é i gru-

" boé¢ sa tak dobrane do S$rednicy kanki, iz

po wyciggnieciu kanki powstaly otwér zo-
staje wystarczajaco szczelnie zamkniety.

. Gazoszczelna obudowa wedlug zastrz. 1—3,

znamienna tym, ze $ciana obudowy, wzgle-
nie ptyta podstawowa (I) i pityta docisko-
wa (3) sg wykonane z tworzywa sztuczne-
go i posiadajg pasujgce do siebie przepusty
i wyciecia, ktére stuzg do przeprowadzenia

. 1 zamocowania niezbednych potgczenr do

hermetycznie zamknietego wnetrza obudowy.

. Gazoszozelna obudowa wedlug zastrz. 1—4,

znamienna tym, Ze plyta podstawowa (1)
jest szczelnie zlgczona z kopulz obudowy
(2) przez sklejenie lub spawanie.

). Gazoszczelna obudowa wedlug zastrz, 1—4,

znamienna tym, Ze przepusty do pomiaru
wzglednie do oddzialywania na wla$ciwosci
gazu, prowadzace do wnetrza obudowy, sg
umieszczone w dowolnym miejscu obudowy.

. Gazoszczelna obudowa wedlug zastrz. 1—4,

znamienna tym, ze wszystkie dostepy (np.
6 i 7) do wnetrza obudowy s3 umieszczone
wspdlnie w dowolnym miejscu w $cianie
obudowy (2).

. Gazoszczelna obudowa wedlug zastrz. 1, 3

i 5—7, znamienna tym, e miekkie i elas-
tyczne wuszczelnienie (5), umieszczone bez
plyty dociskowej na S$cianie obudowy, jest
szczelnie zlgczone z tg $ciang na przyklad
przez wulkanizowanie.

. Gazoszczelna obudowa wedlug zastrz. 3

i 5—8, znamienma tym, ze miekkie i elastycz-

ne uszezelnienie (5) jest tak umieszczone na

wewnetrznej $cianie (2) obudowy, iz jedno-

czeSnie uzyskuje sie sprezynujgcg warstwe

miedzy przyrzadem i §ciang przyrzadu, przy

czym powierzchnia podporowa przyrzadu

jest zaopatrzona w wymagane wyciecia dla
przeprowadzenia kanki j zaciskéw.

VEB Elektro-Apparate-Werke

N J. W. Stalin

Zastepca: mgr Jozef Kaminski
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